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Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Expediente : No. 08 - 94900

Referencia Solicitud de la patente modelo de utilidad denominada

"REGULADOR DE PRESION PARA EVITAR FUGAS
NOCTURNAS DE AGUA EN INODOROS Y TANQUES

AEREOS”
Solicitante  : PEDRO AVILES MORALES
1 RESPUESTA A REQUERIMIENTO

CAROLINA VERA MATIZ, obrando como apoderada del solicitante,
oportunamente doy respuesta al requerimiento 5953 de abril 18 de 2012 de la
siguiente manera:

Punto 3. De la solicitud de Patente.

Sobre la observaciéon del Examinador respecto del numeral (20) queremos
enmendar el texto del folio 9 parrafo 5 en donde se debe leer:

“Et resorte (16) que se aloja en ef tope giratorio (18) y ent ta guia (20) es un
elemento encargado.......... . la cisterna del inodoro”

Punto 4. Determinacién del estado de Ia técnica

Sobre el particular me refiero al contenido de los antecedentes allegados
durante el Examen de la presente solicitud.
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Sobre el antecedente D1 en el portal respectivo de Internet se encontré el
referido documento que en su parte definitoria @ manera de reivindicacién dice
lo que a continuacién transcribimos fielmente segun aparece en pantalla:

W

1. Un aparato para la fabricacibn de semiconductores, dicho aparato
compuesto por un suministro de gas a presibn de procesamiento para hacer
un semiconductor, procesamiento de equipo que utiliza dicho procesamiento de
gas en la toma de un semiconductor, al menos uno regulador de presién de
ftuido para regular ta presién det gas de dicho tratamiento suministrado a dicho
procesamiento equipos de dicho suministro de presurizaciéon de procesamiento
de gas, dijo que al menos un regulador depresién que :un pasaje de fluido con
una entrada y una salida para el flujo de gas de procesamiento a presion de
dicho suministro de procesamiento de gas a través de dicho regulador.”

A\

una valvula poppet movably posicionada en dicho regulador para el
movimiento a fo largo de un eje de dicho regulador una distancia de viaje entre
una posicién cerrada y la segunda , posicién de flujo mdximo para adjustably
regulaciéon dicho paso fluido y el flujo therethrough liquido a presién en un
rango permisible de flujo a través del regulador de ningln flujo a dicho flujo
maximo para un valor de presién de salida regulador determinado y la presion
de dicho procesamiento gas suministrado a dicho paso fluido de dicho
regulador de dicho suministro

De lo anterior y ante la imposibilidad de colocar el antecedente hallado en
términos legibles (pésima traduccidén) nos atenemos a la comparacion que el
Examinador hace entre el dispositivo regulador de presién de nuestra solicitud
con el que se califica como antecedente D1. Sin embargo nos parece que el
regulador del antecedente se aplica mds a conexiones de gas que a conexiones
hidraulicas y con finalidades diferentes: fabricacién de semiconductores (D1)
contra seltado de escapes de agua en cisternas de inodoros.

En el andlisis del antecedente D2correspondiente a la patente americana
solicitud U. S 2002/0104 906 y conforme al texto y figuras que ofrecen
claridad para efectos de equivalencias Yy comparaciones tenemos las siguientes
observaciones:
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El dispositivo del antecedente D2 se compone bdsicamente segln el texto y
figuras de un conjunto cifindrico o pieza posterior (12), un elemento o
cartucho (14) para flujo laminar dentro del cuerpo (12), una boquilla frontal
(16) y un escudo decorativo exterior (18) exterior al ensamble para conformar
con las anteriores piezas un eyector de agua con cartucho de flujo laminar
removible.

Asi mismo y dentro del cuerpo posterior (12) se acoplan o acomodan el
cartucho (14) y dicho cuerpo (12) Heva una conexiGn {26) para agua. Ei
cartucho removible (14) recompone de una carcaza cilindrica (32) (36) en
Cuyo extremo (34) lleva una abertura (40) para flujo del aguaron un
elemento (44) inserto alli como regulador del flujo y al interior del cartucho se
acomoda un filtro (46) y espaciadamente van dispuestos unos anillos
metdlicos (48) y unos anillos (50) y (52) sobrde ta pared interior del
cartucho. En la medida que la presién del agua reincrementa, la labor del
regufador es contrarrestar dicho volumen liqguido para mantener dicho flujo
constante.

El montaje del cartucho dentro del cuerpo (12) se complementa con manguito
(58). La boquilla frontal (16) metélica de didmetros escalonados y dentro de
la misma se rosca el escudo decorativo externo {18). Cuando se conecta el
flujo liquido al dispositivo, se llena la cavidad (30) del cuerpo (12) y en contra
fiujo cruza el regulador (44) que dada su funcion ya mencionada regula y
equilibra el paso de liquido dentro de un flujo constante ayudado por el filtro
(46) .

El dispositivo del antecedente y por el disefio que incorpora no parece, en
opinion técnica personal, apto para su instalacién en cisternas de inodoros y
para los fines de impedir goteos, sino que se adapta segin la figura 5y 6 del
antecedente a contrarrestar fa fuerte presién de salida en grifos y tavamanos
durante la utilizaciéon de los mismos.

En resumen, hemos analizado las caracteristicas en el disefio y funcionalidad
de cada antecedente vy si se compara con las caracteristicas que representan
en la solicitud de la referencia y para fines muy disimiles (contrarrestar goteos,
reducir presiéon excesiva de salida y fabricacién de semiconductores) se
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pueden apreciar diferencias muy claras en el disefio y construccién entre el
dispositivo de nuestra soficitud y los antecedentes con fa simpie apreciacién de
las figuras y la disposicién de cada elemento.

Con lo anterior doy respuesta a lo requerido en el Oficio 5953 en espera de un
decisién favorable a nuestra propuesta.

& —
CAROLINA VERA MATIZ
C.C. No. 52.225.999

T.P. 91835
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